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Development of cyber-physical mechatronic  
systems (CPMS) 

Einsprüche bis 2020-11-30 

• vorzugsweise über das VDI-Richtlinien-Einspruchsportal 
http://www.vdi.de/2206 

• in Papierform an 
VDI/VDE-Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik 
Fachbereich Mechatronik, Robotik und Aktorik 
Postfach 10 11 39 
40002 Düsseldorf 
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